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PREDGOVOR

Mikromehanika je disciplina koja se bavi razvojem, izradom i
primenom trodimenzionalnih mikroelemenata i sistema cije su dimenzije
tako male da ih nije moguce izraditi tehnologijama precizne mehanike.
Izradjuju se tehnoloskim postupcima mikroelektronike, a za potrebe
mehanike, optike, pneumatike i drugih oblasti tehnike. Stara je tek
dvadesetak godina i nalazi se jos uvek u razvojnoj fazi, na pragu Siroke
industrijske primene. Zajednicka tehnoloska osnova mikromehanike i
mikroelektronike omogucava i monolitnu integraciju mehanickih, optickih i
elektronskih funkcija u kompleksne mikrosisteme Sto je dovelo do razvoja
nove discipline nazvane tehnika mikrosistema.

Razvojem i izradom mikromehanickih elemenata bave se svetski
poznate multinacionalne kompanije, ali i firme srednje velicine. Sve ove
firme imaju za saradnike inZenjere sa Sirokim pregledom mogucnosti koje
pruza mikromehanika. I mada burni razvoj mikromehanike uslovljava da
svaki tekst iz ove oblasti mora vrlo brzo da zastari, neophodno je olaksati
zainteresovanima upoznavanje sa ovim, za nas novim tehnoloSkim
mogucnostima. Kako slicne literature, po saznanju autora, na srpskom
jeziku nema, ova publikacija treba da popuni tu prazninu i da uvede
zainteresovane citaoce u tehnoloske osnove i primene mikromehanike.
Knjiga daje pregled aktuelne slike stanja u ovoj oblasti.

Premda ova materija zahteva multidisciplinarni pristup i poznavanje
vise razlicitih disciplina (fizicke hemije, fizike cvrstog stanja, mehanike,
elektronike i drugih), moralo se, zbog ogranicenog obima ove publikacije,
izbeci suvisno detaljisanje i ograniciti samo na prezentiranje osnovnih
principa tehnologija i struktura. IzloZena materija ilustrovana je brojnim
crteZima, pre svega shematskim prikazima toka razlicitih procesa
mikromehanicke tehnologije, i fotografijama prakticnih rezultata i
mikromehanickih struktura, preuzetim iz navedene literature.



Knjiga je pisana prvenstveno kao udZbenik namenjen studentima na
redovnim i poslediplomskim studijama smera Preciznog masinstva na
Masinskom fakultetu u Nisu. Iskreno se, medjutim, nadam da ce ova
publikacija, s obzirom na znacaj i savremenost problematike koju
obradjuje, moci korisno da posluZi i studentima drugih fakulteta kao i
svima onima koji ce se u praksi ili istraZivanjima, posredno ili neposredno,
sretati s mikromehanickim komponentama i sistemima.

Najtoplije se zahvaljujem recenzentima dr Zivoti Zivkovicu, redovnom
profesoru Masinskog fakulteta u Nisu i dr Nebojsi Jankovicu, vanrednom
profesoru Elektronskog fakulteta u Nisu, na korisnim savetima i sugesti-
jama.

Zahvaljujem se i mr Nenadu T. Pavlovicu i mr MiloSu MiloSevicu na
uloZzenom trudu pri tehnickoj obradi crteza.

Iskreno se zahvaljujem i sponzorima koji su finansijski pomogli izda-
vanje ove knjige.

Nis, oktobra 1998S. Autor
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